Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - postępowanie nr A120-211-36/16/SK 

……………………………………..………….

            pieczęć Wykonawcy 

OFERTA  
(formularz przedmiotowy)

do postępowania o zamówienie publiczne na:
DOSTAWĘ TRANSMISYJNEGO MIKROSKOPU ELEKTRONOWEGO PRZEZNACZONEGO DO BADAŃ PREPARATÓW BIOLOGICZNYCH W TEMPERATURZE POKOJOWEJ ORAZ W REŻIMIE KRIOGENICZNYM DLA WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
Należy podać:

Marka mikroskopu …………………………….………………

Model mikroskopu ……………………………………………
	I. Wymagania szczegółowe dotyczące mikroskopu:
	

	1. Mikroskop powinien być instrumentem najnowszej generacji, sterowanym całkowicie cyfrowo poprzez oprogramowanie (graficzny interfejs użytkownika)
	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

	2. Mikroskop musi być wyposażony w działo elektronowe z emisją elektronów z katody wolframowej lub katody LaB6.


	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

	3. Mikroskop musi umożliwiać pracę w zakresie napięć przyspieszających od co najwyżej 20 kV do co najmniej 120 kV (wymagana możliwość przełączania napięcia przyspieszającego z poziomu głównego oprogramowania sterującego, w trakcie pracy urządzenia - bez konieczności wyłączania mikroskopu). Wymagana możliwość regulacji napięcia przyspieszającego z minimalnym krokiem nie większym niż 10V – z poziomu głównego oprogramowania sterującego pracą mikroskopu TEM  (graficznego interfejsu użytkownika).
	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

	4. Mikroskop musi być wyposażony w wysokokontrastową soczewkę obiektywu, umożliwiającą odwzorowanie wewnętrznej budowy próbek biologicznych bez potrzeby wstępnego kontrastowania.
	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

	5. Mikroskop musi charakteryzować się punktową zdolnością rozdzielczą ≤ 0,50 nm (gwarantowane w miejscu instalacji).


	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

	6. Mikroskop musi charakteryzować się liniową zdolnością rozdzielczą ≤ 0,35 nm (gwarantowane w miejscu instalacji).


	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

	7. Mikroskop musi umożliwiać uzyskiwanie obrazów  w powiększeniach                       z zakresu od co najwyżej 25x do co najmniej 300 000x (w odniesieniu referencyjnej płaszczyźnie kamery fotograficznej; w standardowym trybie pracy, bez konieczności użycia oprogramowania do indywidualnej kontroli poszczególnych soczewek).
	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

	8. Wymagana odległość pomiędzy nabiegunnikami soczewki obiektywu nie mniejsza niż 20 mm
	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

	9. Przemieszczenia mechanicznego goniometru próbki we wszystkich pięciu osiach (przesuwy liniowe X, Y i Z oraz pochyły kątowe α i β), powinny być zmotoryzowane i sterowane z głównego interfejsu graficznego użytkownika.
	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

	10. Wymagana możliwość zapisu nieskończonej liczby położeń (X, Y, Z, α, β) wraz z bieżącymi nastawami optyki elektronowej (powiększenie, skupienie wiązki, wielkość plamki) dla każdego z tych położeń oraz możliwość automatycznego precyzyjnego powrotu do zapamiętanych współrzędnych z przywołaniem powiązanych nastaw optycznych.
	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

	11. Szybkość przesuwu zmotoryzowanego powinna być automatycznie dostosowywana do wartości ustawionego powiększenia.
	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

	12. Zakresy przesuwu próbki w kierunkach X i Y nie powinny być mniejsze od ± 1.0 mm.
	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

	13. Zakres przesuwu próbki w kierunku pionowym Z nie powinien być mniejszy od ± 0.35 mm 
	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

	14. Mikroskop powinien posiadać co najmniej dwa dodatkowe panele manualnego sterowania pozwalające na regulację podstawowych parametrów (np.  nastawy  ostrości,  powiększenia) z wbudowanymymi: joystick’iem lub w TrackBall’em (np. do sterowania przesuwami próbki, przesuwem wiązki (ang. beam shift)
	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

	15. Mikroskop musi być wyposażony w uchwyt preparatu umożliwiający pochył próbki o średnicy 3mm w zakresie kątowym większym niż ± 75 stopni wokół osi głównej uchwytu
	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

	16. Powinna istnieć możliwość wymiany preparatu bez konieczności wyłączania wysokiego napięcia i żarzenia katody w czasie krótszym niż 30 sekund.
	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

	17. Mikroskop musi być wyposażony w zintegrowaną kamerę CCD                                o rozdzielczości co najmniej 4 megapikseli do cyfrowej rejestracji obrazów mikroskopowych, montowaną w porcie bocznym ponad komorą projekcyjną mikroskopu, z układem stabilizacji temperatury matrycy. Wymagana możliwość sterowania pracą kamery z poziomu głównego oprogramowania sterującego pracą mikroskopu.
	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

	18. Mikroskop musi być wyposażony w zintegrowaną kamerę CCD                                 o rozdzielczości co najmniej 11 megapikseli do cyfrowej rejestracji obrazów mikroskopowych, montowaną w porcie podkolumnowym mikroskopu. Wymagany minimalny rozmiar pojedynczego piksela to: 9x9um. 
	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

	19. Mikroskop musi być wyposażony w co najmniej dwa kolorowe monitory LCD o przekątnej min. 20 cali.
	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

	20. System mikroskopu musi być wyposażony w stację roboczą oraz niezbędne oprzyrządowanie służące do przygotowania próbek zawiesin                    i przenoszenia ich w stanie zamrożonym (do temperatur poniżej -170 stopni Celsjusza) do kolumny mikroskopu, bez efektu osadzania się kryształków lodu na powierzchniach preparatu:

· Wymagane jest wyposażenie mikroskopu w dodatkowe urządzenie do automatycznej witryfikacji (zamrażania) próbek zawiesin. Proces musi przebiegać w komorze środowiskowej przy zapewnionej kontroli takich parametrów jak: 

- temperatura – w minimalnym zakresie od 5 do 60 stopni Celsjusza

- wilgotność - w zakresie do 100%

     Wymagana możliwość zamrażania preparatu w ciekłym etanie lub    
     propanie. 

Kontrola oraz wprowadzanie parametrów procesu powinna odbywać się                z wykorzystaniem ciekłokrystalicznego panelu dotykowego wbudowanego w urządzenie główne. 

Wymagane parametry urządzenia: 

- możliwość automatycznego, jednoczesnego dwustronnego osuszania siatek z zawiesiną (usuwanie nadmiaru materiału zawiesinowego                         z dedykowanej siatki TEM) – wraz z możliwością regulacji czasu jego trwania 

- możliwość co najmniej 16-krotnego powtórzenia procesu jednoczesnego, dwustronnego osuszania pojedynczej siatki TEM z zawiesiną – w ramach jednego cyklu zamrażania próbki TEM

· Wymagany co najmniej jeden uchwyt preparatu  z oprzyrządowaniem do transferu zamrożonych próbek, pozwalający na pochył próbki                             o średnicy 3mm w zakresie kątowym do ± 700 wokół osi głównej uchwytu.

· Wymagane mrożeniowe urządzenie antykontaminacyjne wbudowane w obszarze obiektywu TEM

Dodatkowy monitor o przekątnej maks. 5”, służący do wyświetlania podstawowych parametrów pracy mikroskopu oraz pozwalający na wyłączenie głównych monitorów systemu TEM
	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

	21. System mikroskopu musi być wyposażony w technikę pracy z "niskimi dawkami" wiązki elektronowej do mikroskopowych obserwacji próbek narażonych na zniszczenia radiacyjne w trakcie naświetlania elektronami.  
	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

	22. Wymagana możliwość przyszłej rozbudowy mikroskopu o tryb pracy STEM - skanowania wiązką elektronową. Przy czym mikroskop pracujący w trybie STEM (z detektorem obrazowym HAADF) powinien charakteryzować się zdolnością rozdzielczą ≤ 5,00 nm.
	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

	23. Wymagana możliwość przyszłej rozbudowy mikroskopu o następujące moduły:

- układ EDS (spektrometr energodyspersyjny) - przy zapewnieniu kąta bryłowego odbioru dla detektora co najmniej 0,35 srad  

lub: 

- mikroskop świetlny/fluorescencyjny wbudowany w kolumnę TEM – pozwalający na badanie próbek w trybie mikroskopii korelacyjnej. Przy czym wymagana jest możliwość obrazowania próbki z wykorzystaniem mikroskopu TEM oraz mikroskopu fluorescencyjnego – bez konieczności jej wyjmowania z kolumny mikroskopu.
	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

	24. Technika tomografii TEM:

-
zapewniona zautomatyzowana akwizycja obrazów elektronowych                 w trybie TEM, a następnie wykonania trójwymiarowej rekonstrukcji                      i wizualizacji obrazu mikroskopowego

-
zapewnione przeprowadzanie rekonstrukcji 3D i wizualizacji                            z wykorzystaniem uprzednio zebranych obrazów elektronowych na zewnętrznym komputerze – co najmniej jedna licencja „offline”
	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

	25. Wymagane oprogramowanie:

- zapewniające możliwość kalibracji powiększeń

- do mapowania (obrazowania) powierzchni siatek TEM –                                           z uwzględnieniem typu siatek (np. podział heksagonalny, kwadratowy)

- łączenia obrazów zarejestrowanych cyfrowo (fotomontaż)


- „off-line” do obróbki wyników pracy mikroskopu (co najmniej 10  
         niezależnych stanowisk).
	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

	26. Działanie wszystkich elementów optycznych, układu goniometru, układu próżniowego, montowanej w porcie bocznym kamery CCD do cyfrowej rejestracji obrazów oraz sterowanie wszystkimi trybami pracy TEM oraz opcjonalnymi: STEM i EDS, powinny być kontrolowane z jednego wspólnego interfejsu graficznego użytkownika w głównym oprogramowaniu sterującym mikroskopu.
	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

	27. Układ próżniowy mikroskopu musi być sterowany całkowicie automatycznie. Wymagany układ bazujący na pompie rotacyjnej próżni wstępnej, pompie olejowo-dyfuzyjnej oraz pompie jonowej.
	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

	28. Przestrzeń działa elektronowego oraz kolumny, powinny być pompowane do poziomu próżni roboczej przy pomocy pompy jonowej.
	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

	29. System mikroskopu musi być wyposażony w układ chłodzenia wodą w obiegu zamkniętym, zasilacz UPS - umożliwiający pracę urządzenia przez 120 minut oraz co najmniej dwa stanowiska do pracy siedzącej dla operatorów mikroskopu.
	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

	30. Wymagane urządzenie do czyszczenia uchwytów TEM niskoenergetyczną plazmą wraz ze stacją pompującą kompatybilną z posiadanym uchwytem kriogenicznym. Wymagany instrument pracujący z mieszaniną gazów: tlenu i argonu.
	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

	31. Wymagana możliwość zdalnej diagnostyki systemu przez sieć komputerową.
	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

	32. Wymagane co najmniej dwa emitery LaB6.
	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*


	II. Wymagane szkolenia:
	

	1. co najmniej 10 dniowe z zakresu zaawansowanej obsługi systemu TEM – dla operatorów, w miejscu o którym mowa w rozdziale II pkt. 4                                                SIWZ, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,
2. co najmniej 4 dniowe zaawansowane, aplikacyjne z zakresu obsługi technik kriogenicznych w TEM – dla 2 osób,  w ośrodku aplikacyjnym producenta (bez kosztów dojazdu oraz zakwaterowania), w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*


	III. Wymagania dodatkowe:
	

	1. Dokumentacja techniczna (w języku polskim lub angielskim).
	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

	2. Rysunki techniczne mikroskopu.
	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

	3. Wsparcie techniczne w zakresie implementacji mikroskopu                            w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego w przeciągu 30 dni od daty zawarcia umowy.
	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

	4. Instrukcja obsługi. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne instrukcje obsługi (w języku polskim lub angielskim).
	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

	5. Gwarancja. 
1) Mikroskop musi być objęty  gwarancją na okres wskazany                                w formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SIWZ, na okres co najmniej 24 miesięcy. Szczegółowe uregulowania dotyczące gwarancji zawarte są w § 6 projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ;
2) W okresie trwania gwarancji pod koniec każdego roku użytkowania mikroskopu Wykonawca dokona bezpłatnego przeglądu mikroskopu;
3) Wymagany czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 3 dni.
	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*

	6. Wymagana adaptacja pomieszczenia polegająca na dopasowaniu istniejących instalacji: elektrycznej, wentylacyjnej oraz klimatyzacji do wymogów proponowanego mikroskopu
	Należy zaznaczyć: spełnia/nie spełnia*


.........................., dnia ...................2016r.

                                                                                                                      …………....................................................

                                                                                                                         (podpis i pieczątka Wykonawcy)
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